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高精度球面仿形空气静压轴承 空气陀螺 LBC-R Series

装置的平行调整作业
必须依靠专业工人的技术吗？

只需将想要平行的面彼此按压
可实现自动化地高精度平行调整

空气陀螺
只需一次“仿形”调整
 缩短调整时间　
 自动化地调整　
  减少调整工时

一次仿形! 完成平行调整

LN-013CS



本体紧凑
最小产品高度30mm非常紧凑，  
仅通过仿形即可控制α方向、β方向
2轴的位置。
※LBC-R40的参考值。

高精度
通过高精密加工技术和球面
空气静压轴承（空气轴承）的
零摩擦，实现平行度1μm以
下的高精度平行调整。
（基于本公司试验条件）

半导体后工序 精密部件组装工序

高耐负载
保持位置时，具有最大8000N的
耐负载性能，可直接承受粘贴等负载。
※耐负载因产品尺寸和加压场所而异。

 动作说明

 什么是球面空气静压轴承（空气轴承）

 用途示例

高精度球面仿形空气静压轴承 空气陀螺　LBC-R系列

采用空气轴承的
平行调整单元
实现紧凑×高精度×高耐负载！

通过多孔材料表面生成的空气静压膜使基座浮起，
无摩擦阻力的轴承。
由于是球面形状，因此可在α、β方向自由动作。 球面空气

静压轴承

多孔材料

基座

加压

通过空气轴承将加压底板上浮后，将想要平行的
面彼此按压，仿形调整仅需数秒即可完成。

除向上安装使用外，通过磁铁防脱落机构，
也可向下安装使用。
也可配置在装置的滑台侧、后端或任意一侧，
大幅提高了设计自由度。

通过空气轴承抽真空，在仿形位置保持底板。  
也备有与气动执行器并用的高保持型。

通过“仿形”进行一次性平行调整

即使向下安装也可使用

在“仿形”位置上强力保持

真空 真空

按压 仿形动作

旋转中心
基准面

球面空气
静压轴承

基座
仿形面

加压 加压 加压

气动上浮

只需按住即可对
对象面进行平行调整

使用气压
保持姿势

保持角度 调整完成

CMOS封装　摄像头模块组件

LBC-R

保护玻璃
焊点 焊点

CMOS传感器

镜头单元

CMOS
封装

吸盘

凸台型（向下安装）

滑台型（向上安装）

CMOS封装

夹具

镜头单元

陶瓷基板

倒装焊机　压接头的角度调整

LBC-R

压接夹具

IC芯片

IC芯片

基板

基板

焊接凸点



空气陀螺　LBC-R Series

型　号
SR

（mm）
A

（mm）
B

（mm）
H

（mm）
WD
（mm）

最大保持负载基本型
（N）

最大保持负载高保持型
（N）

LBC-R40 40 45 55 30 25 500 1000
LBC-R60 60 60 70 30 45 1000 2500
LBC-R80 80 80 92 35 60 1000 4000
LBC-R100 100 100 112 38 77 1400 6000
LBC-R120 120 117 129 45 95 2000 8000
LBC-R140 140 117 129 45 115 2000 8000
※防回转基本型、保持基本型的参考尺寸，实际尺寸因规格而异。
※保持负载根据负载点的距离进行计算，因此与实际负载不同。
※因此，也可根据条件制作小型、大型产品。

 尺寸种类（示例）

基本型
通过抽真空保持基座。

凸台型（向下安装） 滑台型（向上安装）

限制θ方向的动作。
夹具的高度  
确定球面半径（SR）。

相对于负载保持位置的方式。

基本型
防回转精度 ±1°～3°

高保持型
在抽真空的基础上，通过增加
气动执行器的动作进行保持。

高精度型
防回转精度 ±0.1°～0.5

旋转中心

夹具

W
D

SR

A×B

H

旋转中心

夹具

SR

基座

球面空气静压轴承
（真空吸附面）本体

抽真空

基座

销
（销＋缓冲）

销孔

固定轴

压缩弹簧

气动
执行器 本体

抽真空

基座
限位挡圈

 机种型号

1球面半径 3安装方式 其他功能
（请咨询本公司。）

特殊规格编号2防回转 4保持

型号表示方法

LBC-R FLA※※※※※80 P H D ※

本产品为客户定制规格的特殊规格产品。每次需要先确认规格后再决定型号和尺寸。

1  球面半径（SR）
符号 内　容

40～120 40mm（间隔10mm）～120mm
140 140mm

3  安装方式
符号 内　容
H 凸台型（向下安装）
T 滑台型（向上安装）

2  防回转
符号 内　容
无符号 无防回转
P 基本型A（销）
S 基本型B（销+缓冲）
O 高精度型（限位）

4  保持
符号 内　容
无符号 基本型（真空保持）
D 高保持型（真空保持+加压保持）
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